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Publication

	寄稿分も含む。生産研年次要覧の「Ｂ．著書、訳書」分類に相当。
	Publication/Books in Review (MEMBERS-ONLY)


	No.	Publisher Link	Author, Chapter Title / Publication Title, Publisher, Year
	30		Hiroshi Toshiyoshi (2025), Electrostatic Actuation. In: Mina Rais-Zadeh, Ravi Selvaganapathy, and Yuji Suzuki, Yogesh Gianchandani (Editor-in-chief)  "Comprehensive Microsystems (2nd Edition)," Volume XX, pp. XX-XX. Amsterdam: Elsevier.
	29		テクノロジー・ロードマップ２０２２−２０３１全産業編、１−１０．エナジーハーベスタ（日経ＢＰ社、２０２１年１１月）(in Japanese)
	28		テクノロジー・ロードマップ２０２１−２０３０全産業編、３−６．エナジーハーベスタ（日経ＢＰ社、２０２０年１１月）(in Japanese)
	27	[image: 978-981-10-4857-9.png]	F. Shaik, S. Ihida, A. Tixier-Mita, H. Toshiyoshi, "Single cell electrophysiology" in Tuhin Subhra Santra and Fan-Gang Tseng "Handbook of Single Cell Technologies" Springer 2020.
	26	[image: 488162.jpg]	喜連川優、野城智也編、「東大塾ＩｏＴ講義」　東京大学出版会（２０２０年２月）、第８講・ＭＥＭＳエナジーハーベスターによる電力供給（年吉　洋）
	25	[image: buturi146.jpg]	（株）エヌ・ティー・エス、新訂版・２１世紀薄膜作製応用ハンドブック（２０２０年２月）、第４編第５章２節「力学センサ」(in Japanese)
	24		テクノロジー・ロードマップ２０２０−２０２９全産業編、３−５．エナジーハーベスタ（日経ＢＰ社、２０１９年１１月）(in Japanese)
	23		テクノロジー・ロードマップ２０１９−２０２８全産業編、３−５．エナジーハーベスタ（日経ＢＰ社、２０１８年１１月）(in Japanese)
	22		テクノロジー・ロードマップ２０１８−２０２７全産業編、２−６．エナジーハーベスタ（日経ＢＰ社、２０１７年１１月）(in Japanese)
	21	[image: 03221511_58d2158caa1ca.jpg]	杉山征人監修、「ロールtoロール技術の最新動向（普及版）」（シーエムシー出版、２０１７年５月１１日発行）、６−４「ロールtoロール印刷技術によるフレキシブルＭＥＭＳ型カラーピクセルアレイ」 pp. 223-230（年吉　洋、羅丞曜）
（#10の普及版）(in Japanese)
	20	[image: marubun.jpg]	年吉　洋、「5.1 ＭＥＭＳ技術の光エレクトロニクス応用」（寄稿、pp. 154-162）科学立国日本を築く Part II、榊　裕之（監修）、一般財団法人丸文財団選考委員会（編）、日刊工業新聞社、２０１７年３月(in Japanese)
	19	[image: IEICE100.png]	年吉　洋、「1.4 センサ，アクチュエータ」（寄稿）電子情報通信学会１００年史　第２部：１００年史「電子情報通信技術１００年間の発展」（Ｃ）エレクトロニクス、pp. 283-286 （２０１７年９月発行、一般社団法人 電子情報通信学会）(in Japanese)
	18	[image: CRC2017-12-21.png]	H. Toshiyoshi, Chapter 1: MEMS optical scanners for laser projection display, in Vincent Lee and Guangya Zhou (Eds), "Optical MEMS, nanophotonics, and their applications," CRC Press (Dec. 2017).
	17	[image: bookc_1852.jpg]	今本浩史、年吉　洋、「トリリオンセンサ社会を支える高効率ＭＥＭＳ振動発電デバイス研究の最前線」　ＩｏＴビジネス・機器開発における潜在ニーズと取り組み事例集（株式会社技術情報協会）、寄稿、２０１６年５月３１日、ISBN：978-4-86104-614-8、pp. 180-187. (in Japanese)
	16	[image: MNE.jpg]	式田光宏，佐藤一雄，田中浩　監修「マイクロ・ナノデバイスのエッチング技術<<普及版>>」（シーエムシー出版、２０１６年３月、ISBN-978-4-7813-1101-2）、第６章　SiO2犠牲層エッチング（年吉　洋）
(in Japanese)
	15	[image: 02181619_56c570892cee7.jpg]	日本光学会レーザーディスプレイ技術研究グループ企画、黒田和男・山本 和久　編、「解説 レーザー照明・ディスプレイ（仮題）」オプトロニクス社、「4.1 レーザー光走査技術」（年吉　洋）、２０１６  (in Japanese)
	14	[image: Jacket.gif]	H. Toshiyoshi, K. Isamoto, and C. Chong (2014), Chapter 14: MEMS Scanners for OCT Applications, in H. Zappe and C. Duppe (Eds), "Tunable Micro-optics," Cambridge University Press (Feb. 2016).
	13	[image: ieej125.jpg]	年吉　洋、「マイクロアクチュエータ技術」　一般社団法人電気学会１２５年史、第２部（ハンドブック）、第１章、第３節（２０１３年１０月）
(in Japanese)
	12	[image: 11011257_5091f3200030d.jpg]	益　一哉、年吉　洋、町田克之（監修）、「異種機能デバイス集積化技術の基礎と応用」　シーエムシー出版、２０１２年１１月、２７９ページ．
(in Japanese)
	11	[image: 9781439840535.jpg]	Hiroshi Toshiyoshi (Nov. 2012), All-optical MEMS Endoscope. In George K. Knopf and Yukitoshi Otani (Editors in Chief) Optical Nano and Micro Actuator Technology pp. 535-552 (18 pages). Boca Raton, Florida, USA: CRC Press.
	10	[image: CMCroll.gif]	杉山征人監修、「ロールtoロール技術の最新動向」（シーエムシー出版、２０１１年３月１日発行）、６−４「ロールtoロール印刷技術によるフレキシブルＭＥＭＳ型カラーピクセルアレイ」 pp. 223-230（年吉　洋、羅　丞曜）
(in Japanese)
	9	[image: 20184_l.png]	黒田和男、山本和久、栗村　直／編 「解説　レーザーディスプレィ」（オプトロニクス社、２０１０年２月８日刊行）、第４章投射技術 4.3.1 ＭＥＭＳ、pp.216-230（年吉　洋）
(in Japanese)
	8	[image: CMCetching.gif]	式田光宏，佐藤一雄，田中浩　監修「マイクロ・ナノデバイスのエッチング技術」（シーエムシー出版、２００９年１０月、ISBN-978-4-7813-0167-9）、第６章　SiO2犠牲層エッチング（年吉　洋）
(in Japanese)
	7	[image: 978-4-274-20519-4.gif]	学振１３１委員会編「薄膜ハンドブック」（オーム社），第11.4.1「マイクロミラーデバイス」年吉　洋 （Contributed Chapter (2007-02-14)
(in Japanese)
	6	[image: 711003.gif]	Hiroshi Toshiyoshi (2008), Electrostatic Actuation. In: Yogesh B Gianchandani, Osamu Tabata, Hans Zappe (Editors in Chief)  "Comprehensive Microsystems," Volume 2, pp. 1-38. Amsterdam: Elsevier.
	5	[image: 3527314946.gif]	Keiji Isamoto, Changho Chong, and Hiroshi Toshiyoshi (2007), Reliability of MEMS VOA. In O. Tabata, T. Tsuchiya (Editors in Chief), "Reliability of MEMS" pp. 239-266 (28 pages). Weinheim: Wiley-VCH.
	4	[image: image1memsnems_mid.gif]	前田龍太郎，澤田廉士，青柳桂一　編集　「ＭＥＭＳ／ＮＥＭＳの最先端技術と応用展開」（フロンティア出版，２００６年５月），第４章「ＭＥＭＳ／ＮＥＭＳの光および無線通信への応用　ーー通信応用ーー」年吉　洋（a contributed chapter).
(in Japanese)
	3	[image: 56891.jpg]	朝倉書店，電子物性・材料の事典，第１０章　電気機械デバイス，「１０．３．光ＭＥＭＳ（担当：年吉　洋）」（寄稿、2006年）
(in Japanese)
	2	[image: DCARead.jpg]	Hiroshi Toshiyoshi and Hiroyuki Fujita (2000), Micro Opto Mechanical Systems. In H. Baltes, W. Gopel, J. Hesse (Editors in Chief),"Sensors Update vol. 6," pp. 117-130, Weinheim, Germany: WILEY-VCH Verlag GmbH.
	1	[image: SPIE1997.jpg]	Hiroyuki Fujita and Hiroshi Toshiyoshi (1997), Chap.8 MICRO-OPTICAL DEVICES. In P. Rai-Choudhury (Editor in Chief) "Handbook of Microlithography, Micromachining, and Microfabrication," (1st Edition) pp. 435-516, Bellingham, Washington, USA: SPIE.
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